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Resumen 

SeSe describe el proceso de diseño mecatrónico de una      
plataforma experimental de rotación biaxial controlada por 
un sistema embebido (arduino mega2560). Esta plataforma 
es la base para el desarrollo de una máquina a nivel       
industrial en el proceso de trasformación de plástico       
denominado rotomoldeo, esto mediante el escalamiento de 
dicha plataforma. El sistema pretende monitorear y           
contcontrolar la rotación de ambos ejes a 360°, para poder 
colocar la    estructura en cualquier posición deseada en el 
espacio de trabajo, con el objetivo de poder cubrir en su 
totalidad el interior de las paredes de un molde y de ésta 
forma generar geometrías más complicadas de las que se 
hacen actualmente con las máquinas  convencionales. Esto 
mediante la metodología DDSM de diseño mecatrónico.

Palabras clave: Diseño, DDSM, plataforma experimental, 
rotación biaxial, monitoreo y control, sistema embebido.

1. Introducción

LosLos días en que las máquinas y productos eran estrictamente 
mecánicos están llegando a su fin, a medida que éstos se 
vuelven multidisciplinarios integrando áreas como             
electrónica, mecánica, control, cómputo para realizar 
procesos y máquinas más sofisticadas. En la actualidad la 
gran mayoría de productos utilizan la mecatrónica en su 
proceso de diseño.
ElEl término mecatrónica fue acuñado hace 40 años por 
Tetsuro Mori para describir un sistema compuesto por         
elementos mecánicos y electrónicos controlados por un 
sistema embebido [1]. Un sistema mecatrónico se constituye 
por muchos tipos diferentes de componentes                        
interconectados. El acoplamiento 

dinámico entre dispositivos significa un diseño preciso del 
sistema, éste debe tener en cuenta todo el sistema en su 
conjunto en lugar de utilizar un solo criterio y metodologías 
de diseño secuenciales [2], que son tradicionales. El diseño 
puede ser considerado como una transición  entre lo que se 
quiere lograr y cómo queremos lograrlo. En el área de diseño 
los ingenieros tienen el reto de encontrar soluciones sobre 
cómocómo pasar de una idea o concepto a algo tangible y funcio-
nal, en esa transición existen una gran variedad de soluciones 
para un mismo problema y cada una de éstas tiene ventajas, 
desventajas y riesgos, esto dependiendo de la información 
que se tenga para realizar el diseño, así como los recursos y 
herramientas a las que se pueda tener acceso. 
En el presente trabajo se muestra el diseño mecatrónico de 
una plataforma experimental de rotación biaxial descrito en 
la sección II. La sección III se muestra el desarrollo de 
diseño mecatrónico mediante la metodologia DDSM. Los 
resultados obtenidos se muestran en la sección IV y final-
mente en la sección V las conclusiones. 
 
2. Metodología  

    Para generar un prototipo es necesario recurrir a una met-
odología propicia y lograr el desarrollo tecnológico y su 
aceptable funcionamiento en condiciones operativas. Por tal 
motivo, en lo particular, se considera la metodología 
mostrada en la Figura 1, cuyo nombre de identificación es 
DDSM (Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos), 
para denotar una estrategia viable en el diseño  y la construc-
ción de un prototipo mecatrónico [3].  En dicha metodología 
como en la gran mayoría [4], [5], primero se tiene que identi-
ficar una necesidad ya sea de un producto o servicio, estab-
leciendo los diversos criterios de diseño, posteriormente 
hacer una sinopsis de diseño, identificando las especifica-
ciones técnicas. Una vez 
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reconocidas éstas, hacer un diseño conceptual en el cual se 
denotan los requerimientos del prototipo. El paso siguiente 
en el proceso de diseño mecatrónico es la ingeniería de 
detalle o diseño a detalle, en donde se identifican los 
sistemas, así como se hace la selección de componentes que 
cumplan con las características técnicas identificadas, el 
modelado y simulación  que ayuden a validar dicha          
selección.   selección.   
Todo esto sin dejar a un lado las leyes y principios físicos.  
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